


















专利名称(译) 用于激光转移的供体基板和使用其制造的有机电致发光显示装置
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摘要(译)

用于激光转移的供体基底包括：基膜;在基膜上形成光热转换层;以及在光热转换层上由有机材料形成的转移层。转移层包含热固性
电致发光材料，并且使用其制造有机电致发光显示装置。因此，在激光转移之后，通过热固化工艺简单地形成具有精细图案的R，
G和B发射层。结果，发光层不会被损坏，并且由于采用简化的掩模工艺，全色有机电致发光显示装置的制造成本降低。供体衬底
有利于用于制造大尺寸有机电致发光显示装置。
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